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■ 內容簡介 
 
薄膜技術的進展和表面界面物理導入，使電子元件實現了輕薄短小，且有效控

制半導體材料和固態元件之品質。坊間有多種薄膜技術叢書，但多僅闡述製作

技術。本書將引導對薄膜有興趣者認識真空、電漿、長膜機制，製作高品質薄

膜的要件，薄膜品質之鑑定和薄膜製作技術如何改善電子元件功能等。本書前

四章介紹薄膜沉積所用到的真空、電漿、熱力、動力等薄膜生長機制；第五、

六章介紹高品質薄膜對元件電性之影響；第七、八章說明量測薄膜特性之技術

與原理。 
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